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£)  Verfahren  zur  Verbesserung  der  Auflosung  gedruckter  Abbildungen. 

E)  Es  wird  ein  Verfahren  beschrieben  mit  dessen  > m   u  der  F„Mlchte  in  Abha„Eigkeit  d„  ^  Hilfe  hochaufgeloste  Abbildungen  durch  Druckver-  "n"  Ti»"°«opf«oi 
ahren,  bei  denen  einzelne  Punkte  ubertragen  wer- 
■en,  erzielt  werden  konnen.  305  i?* 

Das  Verfahren  ist  geke/wzeichnet  durch  eine  I  \ 
/orbehandlung  der  zu  bedruckenden  Oberflache  mit  '"bu^ne  \ 
iner  ol-  und  wasserabweisenden  Beschichtung  aus  £1?^.*''  ]  '"> 
inem  fluoraliphatischen  Material.  ™ZtZ7.  «„  «  \  ; 
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b  —  UUMUUUIU  mit.  nugauc,  suneu  enoruerucn, der  maßgeblichen  Teile Betrittt 
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DER ANMELDUNG  qnt.  CI.4) 
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*  Spal te   1,  Zei len  8 - 1 0 , 3 5 - 4 0 , 6 5 - 6 8 ;  
Spalte  2,  Zeilen  1 - 5 , 1 9 - 3 0 , 4 5 , 5 0 - 5 5 ;  
Spalte  5,  Zei len  28-33;  Ansprüche  1 ,18  

*  Spal te   1,  Zeilen  23-57;  Ansprüche  1-7 
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